




















专利名称(译) OLED显示器件及其制备方法、显示面板和显示装置

公开(公告)号 CN105098100B 公开(公告)日 2017-04-26

申请号 CN201510354557.X 申请日 2015-06-24

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
北京京东方光电科技有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
北京京东方光电科技有限公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
北京京东方光电科技有限公司

[标]发明人 杨久霞
白峰

发明人 杨久霞
白峰

IPC分类号 H01L51/56 H01L51/50 H01L27/32

CPC分类号 H01L51/56 H01L27/3211 H01L27/3244 H01L51/0004 H01L51/0014 H01L51/0026 H01L51/5056 
H01L51/5072 H01L51/5092 H01L51/5096 H01L2227/323

代理人(译) 黄志华

审查员(译) 孙宁宁

其他公开文献 CN105098100A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明公开了一种OLED显示器件及其制备方法、显示面板和显示装置，
以解决现有技术制备的AMOLED显示器件精化程度较低，导致显示面板
分辨率低的问题。OLED显示器件的制备方法，包括：提供形成有阳极层
和空穴注入层的衬底基板；采用纳米压印工艺在一金属基板上形成第一
图案后作为第一掩膜板、以及在另一金属基板上形成第二图案后作为第
二掩膜板；第一图案和第二图案为印刷或转印材料透过孔；利用第一掩
膜板，在衬底基板上印刷或转印形成空穴传输层；利用第二掩膜板，在
衬底基板上印刷或转印形成有机发光层；在完成上述步骤的衬底基板上
形成电子传输层、电子注入层和阴极层。
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